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摘要(译)

用于以二维方式检测超声波而不需要电线的超声探头对大量非常精细的
元件起作用并且不增加串扰和电阻抗。超声波探头具有超声波发送功
能，可以低成本提供。超声波探头包括超声波检测元件和至少一个用于
发送超声波的超声波发送元件，该超声波检测元件具有能够接收超声波
的接收平面，用于基于施加到接收平面的各个位置的超声波来调制光。
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